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CABECA DE VARREDURA E SONDA

Estagio de desenvolvimento: Avancado (protétipo)

Descricéao
Cabeca de varredura e sonda, composta pelas demais tecnologias:

Tecnologia

Identificacdo

KH 09/2020 Construcéo da scan-head (cabeca de varredura)
BR1020160291267 Dlsposm~vo metalico para microscopia por varredura por sonda e método de
fabricacéo
BR1020210245190 SISTEMA DE VARREDURA POR SONDA
BR1020150103522 Dispositivo metalico para microscopia e espectroscopia optica de campo préximo

e método de fabricacdo do mesmo

BR1020120333040 Dispositivo m.aC|,g,o.com extremldadfa gnldlmen3|onal para microscopia e
espectroscopia optica de campo proximo

BR1020120269732 Dispositivo macico encapado com nanocone de carbono para microscopia e
espectroscopia por varredura de sonda

Dispositivo vazado com extremidade unidimensional para microscopia e
Pl 11071850 R o
espectroscopia optica de campo proximo

Dispositivo de fibra 6ptica com elemento unidimensional para microscopia e
Pl 11059729 S o
espectroscopia optica de campo proximo
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